






































































专利名称(译) 用于减少内窥镜医疗手术中的流体泄漏和回喷的系统
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摘要(译)

公开了将输送导管组件插入工作通道的组件和方法。根据一些实施方
案，公开了一种输送导管组件，其中末梢保护器套管被锁定到一个细长
导管护套上，并且沿着所述细长导管护套在一个近侧止动位置和一个远
侧止动位置之间的一段细长导管护套上可滑动。根据一些实施方案，公
开了一种密封帽（530），其中密封帽的近侧密封件（534）被配置为减
少当一个输送系统被插入通过所述近侧密封件时的流体泄漏，并且所述
密封帽的自闭合密封件（536）被配置为减少当输送系统未被插入所述密
封帽时的流体泄漏。
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